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摘要(译)

本发明提供一种半透射型液晶显示装置，其能够防止由Al（铝）或Al合金
制成的反射膜与由ITO等制成的透明电极膜（氧化铟锡）之间的电腐蚀反
应。并且抑制由反射膜中的残留DC（直流）电压引起的闪烁的发生。在
半透射型液晶显示装置中，将来自背光源的光提供的透射区域和用于接
收环境光的反射区域放置在像素区域中，并且在形成的反射膜上方形成
透明电极膜。在有源矩阵基板上的反射区域中，第二钝化膜介于反射膜
和透明电极膜之间。
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